Specyfikacja zamówienia
Mikroskop metalograficzny, odwrócony Optika ImM-3 MET
Opis:

· Stabliny statyw odporny na drgania 
· Optyka korygowana na nieskończoność 
· Centrowany układ oświetlenia według Koehlera charakterystyczny dla dużych mikroskopów badawczych wyposażony w przesłonę polową i aperturową 
· Współosiowe śruby mikro i makro 
· Regulacja siły przesuwu śruby makro 
· Możliwość ustawienia blokady wysokości położenia obiektywu w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uderzeniem lub zamoczeniem 

Wyposażenie mikroskopu:

Nasadka Triokularowa 

· Nasadka nachylona pod kątem 45 stopni zapewniająca ergonomię pracy 
· Regulowany rozstaw okularów w zakresie 50-75mm 
· Port kamery 
· Okulary 10x o numerze polowym 22mm 

Miskaobiektywowa

· 5 gniazdowa

Obiektywy

Seria obiektywów o zastosowaniu do metalografii. Obiektywy do pracy „na sucho” bez konieczności używania szkiełek nakrywkowych i olejku. Obiektywy klasy Plan Achromat dodatkowo zabezpieczone przeciwko grzybom i pleśni. 
· IOS LWD U-PLAN MET objective 5x/0.15 
· IOS LWD U-PLAN MET objective 10x/0.3 
· IOS LWD U-PLAN MET objective 20x/0.45 
· IOS LWD U-PLAN MET objective 50x/0.55 

Układ oświetlenia
· Układ oświetlenia Halogenowego o dużej mocy 12V 50W 
· Równomierne oświetlenie 

Stolik mechaniczny X,Y
· Precyzyjny ruch X,Y
· Uchwyt na próbki metalograficze

Kamera kolorowa cyfrowa 
· matryca CMOS 
· rozdzielczość 5mln pikseli 
· połączenie USB 3.0 
· Oprogramowanie NIS Elements – NIKON 
· praca na żywym i zamrożonym obrazie 
· archiwizacja zdjęć 
· możliwość wykonywania ręcznych pomiarów 
· składanie zdjęć wieloformatowych 
· automatyczna kalibracja obiektywów 
· możliwość tworzenia kont dla użytkowników z ograniczonym dostępem 
· możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły 

[bookmark: _GoBack]Mikroskop musi być wyposażony w wszystkie niezbędne urządzania, które pozwolą na jego pracę. 

 



